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^ 1 K 



4i v;fc ^ ^ P V D ) ' a *^ B Ji ^ ^ ' ^ t ^ >^ ^ 6^ 

f4 m # 1^ ^ PVD ^ ^ # ^ # ^ # ^ CJj vig i^'J ^ ^ *^ 

m ^ -fb ' 3. ^ U ¥^ i ^ i$k ^ ^ ^ ^ ^ ^ - U ♦ 

ffij J- itb ft^ ^ # te. ^ ^ — ^ #'J t » itb ^ #'J ^ .'^ -t- tf 

% m it ^ ' ii ^If itb >Fi <i Ej ^ ^ 41. ^ it ^ ^ 7t 

mit^^^^^^^^ ' J-X i m ^ 1^ ^PVD ^ ^ # 

6fj -fiL s -(ij # ' ifo it * te. St * S'j # it M m 6^1 r«.i ^ » 

^ - ) > ^ n i\ ^ m ^ ^ 4 fil 

( j:. ) > ^ n i\ ^ m ^ yt i\ ^ ^ ^ ^ m : 



^ - ^x^m^^ i^m^m ■ method of correcting lithography process and method 

OF forming overlay MARK) 

A method of correcting a lithography process 
is provided. A physical vapor deposition process 
is performed to deposit a film on a wafer, 
wherein the bias degree of the deposited film on 
sidewalls of a trench or a hole follows with 
change of a target consumption. Therefore, bias 
scale of an overlay mark is changed and a formula 
for the target consumption and the bias scale 
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300 ^302 >304 >306 >308 : ^ m ^ ^ 




^X^mm^ (^mJ&m ' METHOD OF CORRECTING LITHOGRAPHY PROCESS AND METHOD 
OF FORMING OVERLAY MARK) 



exists. The formula is stored in a controller 
system. A compensation parameter can be gain via 
the controller system, and the compensation 
parameter can be fed back in a following 
lithography process. A photoresist layer is 
formed on the film. A lithography process is 
performed to define the photoresist. Since the 
compensation parameter can be fed back in the 
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>^ > ^x^^mm^ (^^mj^m- method of correcting lithography process and method 

OF FORMING OVERLAY MARK) 

lithography process via the controller system for 
correcting the film bias following with the 
target consumption of the PVD, the bias overlay 
mark causing overlay mark measurement error can 
be a vo i d e d . 
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S.-^Bm^a^ (1) 

t&M.(Overlay Mark)^^^^^4r • 3- ^ M ^ ^ U ^ - n. 
SL ^ ^ U ^ :^ ii: i^J^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ "=r 

a m ^ ^ ^ u m. ^ ^ i^t^f^n^s^-t^^M^-t 

^ ^ ^ 'It ^ ' 

^ it m 

it t >^ ^ - B) ^ ^ ^ ^(Photolithography 
Process) ^ I^l m * ' 1^ T M ^ K. -tCCritical 
Dimension):C^^'J^h ' ^-^^^^PMM^^^^ 
(Alignment Accuracy) «• ® ifcb ♦ ^ ^ ^ ^ ^ i '^i ' 

Am^i[m^^^M.^j^A' * ffl it j-x m # m 

^ ^ ^ ^ m n ^ - ♦ #1^ 

it # *h ^ ^ ^ # 7t ^4 tIc. Hi- ^ A -li it e 

te. fl. >fiL E ^ # te. 11; ^ * ii'J A fcb tf- ' 

irfj.|^-f>t6t-^Mt^^#^(Plug)#^ o . 

■^r irt T - ;c A ^l- ^ it >t # ife. it e ^« 45. it ■> 

^ - ' # 16 ^1; it -^-^ t^L tf ^ B^a B) # ^ a^a >i 

' # i4 ^ # # le. ^ ;!?^ a% IB -L Si 4 §fl # ' it ffij f ^ 
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i - ^mt^m (2) 

^ ^ ^ te. ^ ^ t m ^ ^ - 

a ^ ^ ^ ^ ' s& ^ 1^ ^ ^^l m 'Jk I 

^ ^ ^ $^ ' m m M ^ ^ n M ^ n • ^ ^ » 

(Sputtering Yield)) • ^ ^ ^ :^ ^ tl A "f- ^ % ^ >M 

^M^n^^^s^^^^-k " Q M — t ^ ^ ^ ^ yi: ^ ^ 

^^^(Magnetron Sputtering):* ' ^ <fs ^ ^ ^ BL ^ "M. 
t60^#Ji55r . ^^hfiil.— ;^#>i^^(Rotatable 

Magnetron)^ E ' -kp it ^ ^ ^ A. ^ ^ ^ % m A ^ ^ ^ ^ 

A — ^ i ^M. ^ $iL ^ ' ;3/f a :t 4^ 'J> 60 i€ ^ ^ ' M- ^ ^ 



A ^ m ^ A i. o 
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i ' ^mn.m (3) 

ir=i-^lh (Asymmetry) v;fc^^ 4 ° 

^ ' ^ a ^ ^ i$, m M. ^ H A ^ ' # 4t ilJ 

^ ;!r^ B^a K ^ ^ it. «^ ^ S ^ te. ^ t ^ 5^ # >^ 

^10 2 ' ^ ^ ^iL m ^ 104 m m A ^ ^ M m ^ ^ ?A M ' 
itffn'fli'^ie.!^:^;^^^^ ^^-f^^ (Rotation 

Shift) ( ^ ^ !i.l06m 7f) ^ ^-f^ #(Radial 

Shift)(:iP^SI^108m:^F)P'1^ ° 

S itb ' * ;^r^ ^ # ^ le. f: ^^'J 75 m # B^a. E ^ fir 

EJ # ^I'J ^ it ;f ^ >;t # ' # ^ EJ ^ ^^'J ^% ^e. ^ 

m 41- $'J ,f i t .f i -fi: £ ^£ # :t m ^'4 # ' ^fij itb ^ fi" m 



itb ii 





ffri ^ 

v;fe. ^* 
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jL > ^mnm (4) 

# 'It j^X, # ^ ^ fS] ' S itb itb it 1^ — #1 # 5t 6^ i^f- ^fe 
^ it " 

^ m ^ 

^ ^ 60 ^ ' a j# ^ >;fc # ^ m ^ ^Ih vJt ^ 

Consumption) rfn^7j|.j ♦ itflnit^^4.^^^^^>i5|-.^i' 

' m % m M m?^\> ^ ^ ^ u ^ §: ^ ^ M. 

^ ^ # ' it ;^ 4 life # >^'J ,^ ^ m #'J ^ fol ^ » 

^ ' £k m m. ^ % m. m n ^ ^ ^ ^ jj^ ♦ 

te. ^ 60 ^ * 1^ ^ ^ ♦ ffij it ^ # ^ te. ^ * >i'J # ^ m 

4- # ^ £b - « ^ i * it ^ ^ 60 ^ >i- ' jtb # ^ 

^ m m t it M ^ ^ ^ i ^ ti^ A ± ^ » jiP4^ 

-(^ # * ^ FbI # >jt ^ - # ^ . ffij J. itb # ^ # le. # ;^ - 

^ f J .^4 t ° itb 4^ f 'J t tf ^ ^ M. * M v;t. ^ ^ le. 
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i ' ^mt^^H (5) 

it # ^ it ^ ^ ♦ ^ ^'j ^if ^« -ft ® « ^ 7t ii 

' a ^ JL 4 m ^ ^ ^ ^ ^ U >M H> i ^ ^ ^ 

# ;^ # - >! ^B, m ^ ^ M M ^ ^ m iM. ' ^ ^ ir^f 4^ ^ >i 

*t 6<J B^B HI ^ # ^« -ft A " 

m ^ ^ — m ^ ^ tt ^ m ^ ^ :^ yi: ' iJt;ir>*:#. it 

^ - B^a IB Ji ' i jtb B^a Bl -L e. ^ ic. * # # >t " itb ^ >ir #. 
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vt " m 'ik ^ *^ it P-i- >t it e # it ^ ^ ' J-x ^ ^ - ^Me. 

^ " * t ' -Jt it # ^ it ^ ^ . ^ #'J I. iJl ^ >lf _L it ^ 

^ ^ t ' ^ ^ ^ - )^ iB m ^ n Jii, m m it ^ ' ^ ^ 
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i ^ ^mtH.m (6) 

^ it # 4^ ^ a >fi >^ ^ ^ ^ ' a *^ B% B Ji >;fc # ^ M ' * t ^ 

^ i$k ^ t ^ ^ ^ ^ - U ^ " ^ ' * jtb M # ^ ^-f- 

^ - >ft A 1^ - ^ i 7t ^ t ^ ' J-X # $'J - 1^ 

^ ^ ^ ^ m M m ^*Mt m ^ 4^ IL ^ >;t # a 

it^ ' ^ ^ ^ $L m m ^ ^ n - ^ m ^ n ^ ^ fA 

4? * ^ # -L iili: * ^tb S - # m ^ -i: .fi H 

m m ^ ' T X #^ ^ — -fi ^fe -f^-j ' ii se. ^ m w-f ® ^ ' 

^ n $rB n m -ko T ' 

^ ^ 

^ ^^SL^^Um.^ ^ }k JSl ^ ^ %^ ^ ^ ^ 

^ >^ 11 * 4^ S a >^ # t ' ^ # * ^ # 4 ^ Fe^ 

^ ^ U) m A t\ % ^ ^- - m it ^ ' )if ifcb ^ it EJ l» ;5P^ 

# 7t $1 a t ' sj. m ^ ^ m ^ ^ t^. ^ ^ n m ^-k ^ ^ 
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1 - ^mn.m (7) 

^^f^^^^^-ftt^ta^ • ^ m M. 4¥ ^ ^ M ^ it ^ M 

m. ^ M ^ ' it 9h ' aT5fc'(4i'X^#4't-ia^le.#>A'^* 
^ ¥j :^ >k ^ M m ' 4^ # it ^ fg- ;t itb • ^ ^1- # ^ 

1^ 2 ffl m ^ ' ^ ^ ^ # - ^ 'li: ^ ^^J ^ — # ^ te. 
— ^ :5& ^?'J S ^ te. It 6<J ^ it >i5l m -S-J S ♦ ^ # 

% ^ ^ ^ ^ - & M,2 0Q ' ^ ^ ^ - )^ HaA-ft^tiM; 

# ^ 5^ a A -fcfe ^ ' a S ^ -fb # *4 >t 2 0 2 ' ifij :^r^ a% >^ ^ 

2 0 2 6^1 # t -fJ'J A .^g. # *f ° >^ jtb 15] 8f . ^ ^ ^ 0 ^ 
§t ^ tt it \^ ^ ^ ^ m m m ' J-X^ft^^^h^ptd^^ffl " 
^ — -fi ^ ;5fe t ' S te. ft ^ 12. #^ * E3 -fSI ift 
Bi#2 04 g|ii,-^fl^^#il ' X^tm®#204^l:>^itA 

^ ^ m M m ^ ^ % ^ - 

If ^ B8 ^ 3 B SI ' ;^ # # >t 2 0 2 Ji v;t # — ^ ^ vi . 
206 ' itb^>i>t206'#'i|t^B^a>i iS;^^j|§t5f1a^^^ie. 
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i > (8) 

n ^ m. ^3C m ' # 1^ ^ ^ >i ^ 2 0 6 ♦ i ^'j # # ^ 

^ M U M ' i-x # ^IL ^ >i [A t ^ -J^ il§ W f^l o 6fj ^ 

4 >t 2 0 6 a -il — # S ,^ ^4 ( ^ ) ' ^ m ' 'll^ ilf 

4'^te.^^t^^m204 J'X^h6(j^>i>t206#l^ ' ifrj i% ^ 

T}^ 1^204 ^^^M^20ea » J.^>i>t206a;f#i^?2^^#^ 
204 » 

208^A^ll^i^*SSit^^^^M^^ ° ifh ^ ^ ^ it ^ ^ 
t ' m ^ ^ it ^ ]^ ^ ^ M M 2QS ' '7l^#**^>#m204 
' ^ M. ^ M M 20Qa ' 3- m }^ m20A ^ % ^ ^ $^ X ^ m it 

^ :^ A ^ ^ ^ ^ ' Sitb-t-^^jL^^Li^Mmi^ffi^^^-ft 

A ^ ^ ^ it M m m ^ ^ ^ m ^ ^ 

h ° itb it ^ ^ 3 D ® m ^ ^ *h >;t # 6^ ;l| ' it 
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i - #Bgt8.a^ (9) 

/*f 7F 3t ^ SI K ^ :^ 2 1 0 -(fe # ^ ^'h ' # ^fe 19 i«J B^J 

^ ^ ) , ^ t ' iM. ^ :^ "l^ ^ 10^ <H -kp ^ m :^ "(^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ " 

^ ^ -t m A ^ ^ ^ ^ ' ^ 4^ #^ ^ ^ ifc ^ m ^ «^ ' 

n m %^ Wi ' -^t ^ 4i t ♦ ^ a 4a # m 

^(Hard Mask)>;t.^:^^i3te7feia>t^{^ic#«^(i^«l^304) 
A4L^4 6t^7fe.li^#«^(^«l^306) ' a^!^^® #>(b4:,7tia 

(^^300) ' ;^B^Bli]Ji^v;t^^^m'#'I^^PVD^^#';^' 

FbI :t - # ^ » ifrj ^ ^ m ^ ^ ^ $L ^ U ^ 

(^1^300)^^^ ♦ #'Jffl_Lit^PVD|&#>^'^f:|a^^f:6^, 
BM^. ^ ^ # - # -ft ^ ( ^ 3 0 2 ) ' 3. ^ 4r ^ m. M 

-jSt it ^ 7t ^ ( ^ ^ 3 0 6 ) . >if m ^ # ^ ^ <S. EJ ^ 

* ifc m ^ t • 

^ t ' _L 41 5a ^ ^?'J :it° te. # - ^ f 'J ilJc. t ' 
-a. itb ^ m ^ .88 jtb 5S # ^ a ^ |& # ^ t tfn tf # jij 
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i > ^mmn (lo) 

m ^ ^ f-J ^> A — fij (Advanced Process 

Control • APC) ifi M. » » itb ^ ^^-J il^ ^ ^ le. 4^ 

^ f'J t ^PVD |E.#>^'^#^$^m>t:t6^^#*it^ 

tt ffij # ' J. ^ # # ^ >flL iL ^ 44 ;5'J Pf< f 'J ' ^ 

ijfe ^ 1^ -It iJL 4:, ^ 4^ iffj ^ ' M -Itp A ^ " ^ m ^ 

# - ^1: 6^ A ' ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ u ^ n ^ m ^ 

^ ^ ' It ^ |5] flip te. - P V D 4:. IE. # ^ # a ^ it .a 
m ^ ¥i ^ t JSt^ ^ t ^ Wi A « 

ffl ^ # ^ ^^(Spin Coating) Jit>aife*^^f^#j^^rfrj 
^ ^4 ' If as ^ 2 ffl - ^ 3F ® ^ ^ 4 ffl ' *h ^fc PJ- >t 2 1 1 

^t^^-ffl^-fb^TfeRi-yf ' ii;^4'^te.^^^^>i>t208Ji 
^^^4^52.1^51 ^212 ' a^^ — j^^pie.3^(Inner Mark) 
o ^ t >j5t it ^ 7t m ^ ^( # ^ 3 06 ) ' ^ f 'J # )lf 

^ ^ Tfc m ^ ^ ^4 ' m n ^ ^ it ^ ^ -t m ^ m > ^ % 

3Ffflt ' >t^20im#5F:2L4.^^h^|5te.^204_L;ir-^^>i 
^ 2 0 8 ;^ # ^ ^ ( ^ M ^ -^1 ^ -4 ) 6^ t '^^ ,fi m 5^ ' # 
>i.^203m#7F-^-4<^ ^ ■gpie.!t212i^ M m ^ in ^ 
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i > ^mmn (ii) 

j^) ^ Mb ^ » it ' h T iilt ^ # 8^ • ^ %ZY m t 

le. ^ 2 1 4 A ^ t tfl it. 2 0 5 o 

^ % ^ ^ t • # #. ^ te. 2 0 4 tfl 2 0 1 a >a 

1^ te. !!l2 1 4 4:. tfl !^2 0 5 ' #m te. ^ ^ # itt ^ 

^P le. lil!. *t ^ ° -iSt itb ' ^p te. ft ^ * ^ /t SI ^ ^ 4 ^ te. 

^ ' ffij 1^ ^p le. m ^'i * # >t ' '^?^^M^^:^^^&^ 

it ^ ' _L ' bb *J- ^P le. It; ^ t ifc ^ ^P le. fit t '>:>^ 

.Ii 6<J ^ ' Bp ^ # # >t ^ ^ ^ ffil # 6^ ^4 # 4 - i^. ffii ♦ 

a^m^204>^:i:^L>4ii^^*ja^t'^^jii^-4 ' -i-m^ 

#J m M ^ A ^P le. 3^2 1 4 -1^, II # 12. 1^204 ip. « ^ ^ ^ 
IT -t ' 1^ * tIo ^ ^ e. .^^ J: ^ ^ # ' 0 jlb ^ a itb tIq 

# >6|l ^ f-1 ^ ° 

>j5L4^#a^t ♦ l^^^>*r*»f^o-^#^^'h^Pte.1^204 

4L tfL ^ 2 0 1 a ^ 1^ ^P te. !^ 2 1 2 ^ m 2 0 3 » i^- ^p le, ^ 

^ >6|[ iib ^ ^P Id ^ «f # ♦ ifi. ffij #'J 1^ ^ Tfc ii a ^ 

-fa^ ' ll^^«'ft<i.J:^t^^j^^pte.^2i2^i^ 

6^; >fiL S ' J-x EJ Jl v;fc # t //t ^ ^ -(Ij # ' -^5 "^T J-x 

it $'J ^ tIc. Ii # 6fj a 60 " <H -kp ' ^ >;fc ^» -f^ # |g 

2 1 0 ^ -(^ # ' M'J H * ^« ^ ^P te. !fe 2 1 2 ^ ^ ^ 

^SLS.I««^2i6>ri^i:^'i;^*|->!S6^js^^ " ^litb ' i^TJ^^pie. 
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i > ^mw.m (12) 

^^212 ^ ^ ^ iSL % ^ m m iM. ^ W ^ ifh ^ ^ ^ ^ ^ • . 

m ' H-Si M M ^ m ^ ' S itb ' 4^ # ^'J ffl EJ ^ ^ 

^/f ^ ^ ^ 4 te. !^ -fiL -(^ # ' ffn i& # ^ le. 1: J: 

^ ^ m ^ r-^ M " 

n M ^ m it iM. ' ifrj ^ ' t >it m it a. i^ ^ - 4k m ^ 

' T T a ^'J ^ ^ ^ #'J -^i Af> le. # >^ ^€ 4 a ^ # 

^ tIo ^ a ^ ' ^ ^ m M ^ ^'i ^ ^ ^ ^ ^ ^ >M 

Jl >;t ^» ^ ^ ^/r ^ ^ §a ^ ' ^'J ffi itb #^ ^ ^ it e 

^4 6^ -t ife m ^ » 
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3 0 2 ) ^ 
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it iM. ^ ^ it ^ JL 
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«^ 
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it 


^( ^ ;Fi >^ 
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^ it. 



^ 4 Bl m ^ ^ M ^ -to ^3t it ^ 7t ^ :^ ( ^ 

308) ' -^^4#it^-*7t.^a#«^(^^306) " ♦ ^ it 

JL ^ ^ iH -k^ A n ^ ^ ^ ^ ' itb ^ it e ^ it ^ 

^£ ^ 1^ ( ^ ^ 3 0 6 ) «t ' i^ ^ iiJ. if n n ^ ^ u 
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jL > ^mm.m (13) 

m Jl m iM. ' ^ ^ M. :}^^ A ^ T iiL ^ ^ ' 

1 . * ;!P^ 4^ # 8^ # ^'i ffl -ft A Ej ^ 4^ ^ H 4i >;t # 3i ^ ' 

m ^ ^ 4 ^ te. ^ >fA. E # ♦ ffii it ^ 4 le. fit * ^i.'J >t 

^ M " ^ ^ ' lib ^'J ffi P V D ^ # 4 1^ ^ it ^4 # 4 M 

2 . * 4^ # ^ ^ # ^ ^ f 'J T ^1: -f}^ 

U >M ^ S: i^Js ^ n M A ^ ^ iC b^^#^6^^#: * 

*^ ) ♦ a -ft. 1^ Jl ^ itb ^ # ^ f: a .S. ^ ^ * 4:, # ^ - 

^;t^^^B# ♦ ^ ^ M ^ ^ ^ & " tTq^ ' ^'J 

ifh ^ ^ ^ m M M ^ ^ ^ ^ ^ ^ m it sL ^ ^ m >k i^t ^ ^ 

^ it ^ ♦ a ifc a -fn 4f- ^ it ^% ° 

^ m ^ ^ m e> i-x #i IT ^fe i?'J m M- -kp ±. ' m ^ sL 4^ m 

a PPs. ^ 4^ # ' ^ H ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ >^ # B^ :^ 

# # $1. m ' t^^^t^^^^^'^"^ ' m it ^ ^ m 

^ i% m m t m ^ ^ n ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ •> 




% 1 B 



t 



#'J ^ ^ JL >4 ^ ^ ^ B^a 

>t # # ^ >;t # ?l| m 




^ 3 A Bl J- ^ 3 F a ^ as ^ - ^ -fi ^ ^fe f?J ^ # ^ 



le. ^ 6fj ^ ^ s 

^ 4 ffl ^ -f^ as 4l # - ^ ^ ;5fe - ^ >f5C Jt ^ Tfc 

^ 41 # HI ^^S. ^ 




^ le. ^ t%. 1 




10 0 : 






102 : 






1 04 : 






106: 


^ ^ ^ 




1 08 : 


^ M iik ^ ^ 




2 00 : 






2 02 ; 


# # ^ 




204 : 


^ it 




2 0 6 ^ 


206a > 208 : 
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^» -(^ # ^ 


1^ 


2 11 : 
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2 14 : ^Me. !^ 
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300 -302 -304 -306 -308 : ^ 



45f 




« 
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5- - ^n^^mm 

it - v;t # ^ ^ ( P V D ) ' J-X - B^a a -h ^ 

-'4 m ' *t^v;t#60l^/^M#l^^ ^PVD ^ ic. # ^ # 
(Target Consumption) #>i5t — it 4 ^ ^ 6<j ^ 

# ^ St ^ ' JL 1^ ^ # ^ # ^ # * ^ fel # ^ :t - 

^ ^ ^ ^ # - ^ -ft ; 

^ m f4 m ^ }^ - ^ m- M i-xA 

t ^ # ir=i- ;!i -ft ^ <• 

ik ' ^ t ^ ^ # ^ ^ -ft m ^ ^ ^ t ' # *f # ^ >M lit 6^ 

a^a IB ^ # # m -ft ^ ° 

4. ^ n ^ M 1^ m % \ ^ m an ^ sL ^ 9t u ^ ^ ^ 

' ^ t le. # 4 ^ ^ ^ # ^ fa^ gfl # ^ # le. 

It ;?p^ — ^ ^'j t ' 3. %^ ^ m % iJt. ^ tf % ^ m m "It ^ ' 

ii )if 4i -ft Ej ^ ^ * it ^ ^ " 

' ^ t 1^ ^ f 'i IS] .^e. if - P V D t Is # ^ * 

j-x ^ ^ * ♦ ffi i-:^ ^ fit Jl ^ SI ^ ° 

6. :&ottt#jf'Jle.liI ^43gmii|t4:.;f3tiL-*it31i^6fi:?r 
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' ^^U^^'i^^tL^ — ^i^U^i^ f'J ( Advanced 
Process Control » APC) A ^ " t 

' ^ f t$i ^ ^ m t& m ® ^ ^ <^ "i^ ^ ' 

' ^ t -f^ # # 4> it ^ IB la 6fj ;5r itj -f^ # <• 

' ^ t ^ # ^ ^ ^ " 

10. — ^4'^te.5!t( Overlay Mark)&0^^;&>5^>ir » t^^T 

#, it ffi - B^a IB ' J. B^B a J:, ^ i?. ^ - # >t ' 

^ ^ : 

^ ^ ^ ^ ^ ^ - m Wi n ' a^.^-:^h«Me. 

^ m. ^ t^p^^ ^ ^ u >n 4^ -t ^ ^ ^ - ^ ^ i ^ it ^ 

§a ^ ; 

^ it m A ^ - ^ ^ ^ J 

^ M - ^ ^ ^ U ♦ a ^ - 1^ le. ^ ' 
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11. -kc t tt-l-^f'JIe.® ^10:^^iilt^#^te.!fe(0verlaf 
Mark) 60 ^ ^ >5r ' ^ t ^ # ^« -ft ^ ^ ^ ^ t ' # 

^ - >i iS W ^ M M ^ t& m m "(M. ° 

12. *i t tf^if'JIe. S ^10Jimiilk^#^te.5t.(Overlay 
Mark) fl^ /fe ^ » ^ t ^ ^ # ^* <i. ^ ^ t ' 

# ^ >i 6<J a^a la ^ # ITf m 60 ^« -ft ^ ° 

13. t tf # ^'J le. a ^ 1 0 ^/f it # le. fl( Over lay 
Mark) 60 ^ >fe ' ^ t ^ # * 1^ ^ ^ 4 4:^ f^l ^ 

#. ^ te. It ^ — ^ f 'J i!^ t ' X ^ ^'J ^ tf # 

14. t tt^jf'J^gl ^13JS^iili4^4^ie.Sfe(0verlay 
Mark)60^^^^>ir ' *tt^^#'Jf^.^ltJs]8^,^it#-PVD 

t ^ # ^ * ii^ ^ # # ' ffl J-x 1% P4. ^ */t 

15. *7 t tt-ll-^'J^® ^la^Smilt^S'^ie. ^(Overlay 
M a r k ) 60 ^t^ ^ >ir ' * t ^ f 'J ^ ^ — ^ ^ ^ ^ f 'J 

16. ^ t tf^^'JIe.® ^10:^^;tit^#'^te.il:(0verlay 
M a r k ) 60 ^ ' ^ t # # 4? I« a^a IB H '^^ 60 :^ 

3^ » 

17. -ko t tt##'J|e.g| ^10:«imiiL4L#^ie.!t;(Overlay 
M a r k ) 60 ^ ^ ^ ' ^ t -(^ ^ # it ^ a^a IB S 60 >r 

-f^ o 
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18. -kP t tt*#'J^® ^lO^mit^^^te. ^(Overlay 

19. t tf-#-#'J|e.gl ^10 ^miilt^S^te. ^(Overlay 
Mark) 6^ ^t^ ^ ;ir » ^ t # >t #^ >^ - ^ # # ^ ' 

20. t tt4|.^>J|E.gI ^10Jl//Tid£^#^te.M.(Overlay 

2 1. :&a t ' tt 4|- #<J ^ g| ^lQmmi^^^^ti.m,COverlay 

22. - ^ SL ^ ^ U ^ :^ ' • 

it a- - ^ i£ a 4a >;t # ^ ^ ( P V D ) ' i-x ;^ - a -h v;fc # 
' ^ f m it ^ ^ t& ~4 m ^ ^ ^ i&PV D ^ ^ U >M -i: 
(Target Consumption) ffij #-{4. # — ^ ifc 4 ^si lit ^^-f^ ^ 
4 ^Jt ^ ♦ J- It # ^€ 4 ^ -f^ ^ # ^ FbI .j5t # - M 

^ m A ^ - % - m ^ ^ ' 

^ u ^4 M J:. ^ ^ — ^ m. M ' 

m tpA - m it ^ ^ - ^tL ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ i-x 

w 

^- M - ^ ^ m ^ ^ ' a A 

flip . ^mt&^^^i^it^^^n^^Um.' 

23. t tt#^'J||.gl ^22Ji^^i44L45cJ£-^7fc^^6^;;$- 
' * t ^ ^ # It ^ - ^*Wt ^ ^ ^ t ' # ;{r^ # - >i 

B% B ^ # f ^ ^ - 'ft -fi. ° 

24. t tf^jfj^m ^22JMmiilt-=?_^JE-^7fe.|5lm6^>r 
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' ^ t ^ # 4 ^ ^ * ^ fal :^ ^ #. te. 

^ - ^ f 'J t ' 3. n ^ f 'J tt # ib % - ^ -ft 

A ♦ ii 1^ ;^3c iL ^ 7t ^ t ^ # ^ — 

26. t tt^^'JIe.® ^253^miC^*^-it-^7fe.^^6^ :^ 
^ ' ^ t ^ i'J H 15] 8f ,^e. ^ ^ - P V D t It # * 

£A JSL ^ ^ ^ ' m £^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u "(k^ ^ " 

' ^ ttt^ f'J — ibit^^^f'J (Advanced 

Process Control ♦ APC) % ^ » 

29. ^ t tf4|-^'i||.® ^223imi4L^^it^7fe.^^6^;?- 

' ^ t tt -^^ ^ it ^ tt a la ^ 1^ ^ # ° 

30. t tt#;^'J^gl ^22:^^i4^^jt^7fe.^^&^i ;ir 
^i- ' ^ ^ m ^ ^ ^ - m :^ ^ " 

31. :Jto t lt##'J|e.lil ^22Jimiilt^4ilit^7fe,^a6^ :^ 
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1^ 4/25 
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|P|.ijiaji.< 




^ 9/25 1 




^ 10/25 I 




^ 10/25 I 

ir 
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(4. 5;&)tlt^#^^:feJE-^7t^^&6^J i-X>SL^>^te.St6<jm^:5r>ir 
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